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序號 校內編號 專利名稱 主發明人 國別/類型 證書號 已維護年度 專利權人 受理截止日期

1
10078-TW

menbrane
碳分子篩分離薄膜之製備方法 胡蒨傑 台灣 I492784 7 中原大學 2022.01.25

2 9515-TW 改質含氟基材的方法及其應用 李魁然 台灣 I296272 14 中原大學 2022.01.25

3
10077-TW

menbrane

半晶態高分子聚合物/層化無機物之複

合薄膜及其製造方法
胡蒨傑 台灣 I557774 6 中原大學 2022.01.25

4
10077-US

menbrane

半晶態高分子聚合物/層化無機物之複

合薄膜及其製造方法
胡蒨傑 美國 US 9,458,344 B2 7.5 中原大學 2022.01.25

5
10069-TW

 menbrane
類矽石氣體分離膜及其形成方法 胡蒨傑 台灣 I452071 8 中原大學 2022.01.25

6
10069-US

menbrane
類矽石氣體分離膜及其形成方法 胡蒨傑 美國 US 9,101,885 B2 7.5 中原大學 2022.01.25

7 10231-TW 透明性阻氣複合膜及其製備方法 胡蒨傑 台灣 I515102 7 中原大學 2022.01.25

8 10231-US 透明性阻氣複合膜及其製備方法 胡蒨傑 美國 US 9,701,799 B2 7.5 中原大學 2022.01.25

9 9925-TW
利用正子消散光譜術量測薄膜在濕式

狀態下的特性之方法及其樣品保持器
李魁然 台灣 I408353 9 中原大學 2022.01.25

10 9925-US
利用正子消散光譜術量測薄膜在濕式

狀態下的特性之方法及其樣品保持器
李魁然 美國 US 8,148,683 B2 11.5 中原大學 2022.01.25

11 9838-TW
可調式刮膜裝置

李魁然 台灣 I324532 12 中原大學 2022.01.25

12 9838-US
可調式刮膜裝置

李魁然 美國 US 7,823,530 B2 11.5 中原大學 2022.01.25

13 9966-TW
薄膜淨電荷之量測方法及其裝置

莊清榮 台灣 I410639 12 中原大學 2022.01.25

14 9966-US
薄膜淨電荷之量測方法及其裝置

莊清榮 美國 US 8,849,600 B2 11.5 中原大學 2022.01.25

15 9724-US 熱可逆性之複合材料 劉英麟 美國 US 7,858,699 B2 11.5 中原大學 2022.01.25
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